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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
Целью дисциплины является формирование научной основы для осознанного и целенаправ-

ленного использования полученных знаний при эксплуатации элементов, приборов и устройств ва-
куумной и плазменной электроники, а также проектирования электронных схем на их основе.

1.2. Задачи дисциплины
– Задачей дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области фи-

зики работы вакуумных и плазменных приборов и устройств, способности строить простейшие
физические  и  математические  модели  вакуумных  и  плазменных приборов,  применять  физико-
математический аппарат для расчета и моделирования физических процессов, протекающих в них.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Вакуумная и плазменная электроника» (Б1.В.ОД.13) относится к блоку 1 (ва-

риативная часть). 
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Матема-

тика, Материалы электронной техники, Микроэлектроника, Физика. 
Последующими дисциплинами являются: Наноэлектроника.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели прибо-

ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного модели-
рования;

– ПК-2 способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффек-
тивную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

– ПК-5 готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и
устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации проектирования;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать Основы физики вакуума, плазмы и твердого тела; – принципы использования фи-

зических эффектов в вакууме и в плазме в приборах и устройствах вакуумной, плазменной элек-
троники; – конструкции, параметры и характеристики и методы моделирования приборов , схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники. 

– уметь Аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную методику
экспериментального исследования; – применять методы расчета параметров и характеристик при-
боров вакуумной и плазменной электроники; – применять методы моделирования и проектирова-
ния приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники; – анализировать информацию о
новых типах вакуумных и плазменных приборах. 

– владеть Методами экспериментальных исследований параметров и характеристик ма-
териалов,  приборов  и  устройств  вакуумной  и  плазменной  электроники;  –  современными про-
граммными средствами моделирования и проектирования приборов вакуумной и плазменной элек-
троники; - основными приемами обработки и предоставления экспериментальных данных. 

4. Название разделов (тем) дисциплины 

Названия разделов дисциплины

5 семестр

1 Эмиссионная электроника.

2 Токопрохождение в вакууме.

3 Электронно-лучевые трубки.
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4 Фотоэлектронные приборы.

5 Ионные и индикаторные приборы.

6 Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.

7 Оптические квантовые генераторы.

8 Полупроводниковые фотоприемники.
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